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Blok A - Przedmioty ogdlne
1 |Przedmiot humanistyczny / spoteczny 1 12 | 12 2 12
2 |Przedmiot humanistyczny / spoteczny 2 18 | 18 3 18
3 |Jezyk obcy 20 20 2 12 1 8
Razem w bloku A 50 | 30 |20 3 18| 0| 0|02 0[12|{ 0| 0]3 121 8( 0| 0 00|00
Blok B - Przedmioty podstawowe
4 |Matematyka - zastosowania inzynierskie 12 12 2 12
5 |Wytrzymatos¢ konstrukcji mechanicznych 1] 30 | 10 |10|10 4 10| 10| 10
6 |Modelowanie w mechatronice 1] 18 | 10 8 2| E|10 8
7 |Dynamika urzgdzen mechatronicznych 20 | 10 |10 2 10|10
8 |Teoria sterowania 18 | 10 8 2 10 8
Razem w bloku B 2| 98 | 40 | 32]26 2 0|12 0]|0]4 10/ 10| 10| O | 6| 1|30][10[16| O 00|00
Blok C - Przedmioty kierunkowe
9 |Mechanika techniczna Il 1] 30|16 14 4 16 14
10 |Zaawansowane techniki wytwarzania w mechatronice 1| 24 | 14 10 4 14 10
11 |Obliczeniowa analiza uktadéw mechanicznych 20 | 10 10 3 10 10
12 |Mikrokontrolery 32-bitowe 20 | 10 10 3 10 10
13 |Zastosowania materiatéw inteligentnych 1] 20 | 10 10 3 10 10
14 |Elektronika Il 1| 30 | 16 14 5 16 14
15 |Elastyczne systemy produkcyjne 1] 20 | 10 10 3 10 10
16 |Elementy optroniki 20 | 10 10 3 10 10
17 |Sieci i wizualizacja w automatyzacji 20 | 10 10 3 10 10
18 |Informatyka techniczna 20 | 10 10 2 10 10
19 |Zarzadzanie 14 | 14 2 14
Razem w bloku C 5 | 238 | 130 94| 14117 60| 0 | 54| 0|16 60| 0 | 30|14 0|0(0|[0]2 10| 0 |10| O
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Liczba godzin w semestrze 144 146 76 20
D1 - Przedmioty specjalnosci: Konstrukcje mechatroniczne (KM)
21 |Praca przej$ciowa Il 20 20 4 20
22 |Seminarium dyplomowe 24 24 4 813 16
23 |Przygotowanie pracy dyplomowej 9
24 |Urzadzenia sterowane numerycznie 20 | 10 10 2 10 10
25 |Ukfady ptynowe sterowane elektronicznie 20 | 10 10 2 10 10
26 |Programowanie OSN 1] 20 | 10 10 3|E|10 10
27 |Cyfrowe przetwarzanie sygnatéw 1] 20|10 10 2 10 10
28 |Programowanie systemow automatyki 20 20 2 20
29 |Przedmioty obieralne (2 do wyboru, 32 godz.) 32 | 16 16 4 16 16
Razem w bloku D1 2| 176 | 56 56 | 64 0|0|0|O0O 0| 0| 0| 0]13/1|20| 0|10| 38|22 36| 0 |46|26
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Liczba godzin w e 144 146 144 128
D2 - Przedmioty specjalnosci: Automatyzacja i nadzorowanie systeméw produkcyjnych (AN)
21 |Praca przejsciowa Il 20 20 4 20
22 |Seminarium dyplomowe 24 24 4 813 16
23 |Przygotowanie pracy dyplomowej 9
24 |Zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn 1] 20 | 10 10 3|E|10 10
25 |Metrologia diagnostyczna 20 | 10 10 2 10 10
26 |Cyfrowe przetwarzanie sygnatow 1] 20 | 10 10 2 10 10
27 |Nadzorowanie sprzgtu kontrolno-pomiarowego 20 | 10 10 2 10 10
28 |Projektowanie systeméw utrzymania ruchu 20 | 10 10 2 10 10
29 |Przedmioty obieralne (2 do wyboru, 32 godz.) 32 | 16 16 4 16 16
Razem w bloku D2 2| 176 | 66 56 | 54 0|0|(0|O0O 00| 0| 0|13/1(20| O |20| 28|22 46| 0 | 36| 26
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Liczba godzin w semestrze 144 146 144 128




